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화석연료의 연소에서 배출되는 배기가스에는 질소산화물(NOx: NO 및 NO2)이 포함되어 있다. NOx

는 광화학스모그, 산성비 및 호흡기 질환의 원인물질로 밝혀져 있어 대기오염물질로 규제되고 있다. 

NOx 저감 기술로 2단연소법이나 저NOx버너를 사용하여 공정 내에서 NOx의 발생을 저감시키는 전

처리 기술이 개발되어 있으나 이러한 방법들에 의해서는 Thermal NOx를 완전히 제거하는 것이 불

가능하므로 촉매나 플라즈마 공정을 이용하는 후처리 방법으로 NOx를 제거해야 한다. 저온 플라즈
마 공정은 NOx를 직접 N2, O2 등의 무해한 물질로 분해하지는 못하지만, NO를 NO2로 산화시키는 

매우 효과적인 방법이다. 배기가스 중 NOx는 대부분 NO로 구성되어 있으나 많은 촉매들이 NOx가 
NO일 때 보다 NO2로 유입될 때 높은 환원효율을 보이며, 촉매의 피독 현상도 줄어드는 것으로 나타

났다.   

본 연구에서는 실험실 규모의 DBD 플라즈마 반응 장치를 이용하여 NO의 산화효율향상 및 각 유해

성분의 거동분석과 에너지 밀도에 따른 NO 전환율을 살펴보고, 탄화수소 첨가제가 NO 전환율에 미

치는 영향을 살펴보았다. 플라즈마 반응기의 에너지밀도, 탄화수소 첨가제의 주입량 등을 운전변수

로 하여 이들의 영향을 측정하였다.  




